
全新智能型数字式显微镜

Leica DM
材料科学

简捷的显微镜操作

完美的微观世界影像



外观：新技术新设计

最吸引您的首先是徕卡智能型数字显微镜的全新的设计：稳

重及曲线流畅的轮廓。

图像清晰，逼真

一旦您使用了任何一款 Leica全新数字显微镜，一定会对其

爱不释手。在同类显微镜中，Leica的新型数字显微镜能够

提供最好的图像清晰度，景深和对比度。

操作简单，准确

徕卡DM数字显微镜系列为用户提供了很多前所未有的解决

方案。其中最突出的一点就是帮助用户简化显微镜的操作，

使显微镜的使用简单、准确、得心应手。智能化的设计帮助

您以简单的操作完成复杂的调节程序，实现多种多样的研究，

及诊断。

人机工程学，使显微镜操作更加轻松，舒适。

在我们的全新显微镜中，人机工程学被广泛应用。您可以真

真切切地感受它。通过与德国研究所 (Fraunhofer Institute)**
的紧密合作，新型显微镜的设计达到了最先进的人机工程学

的要求，使显微镜操作更加舒适、轻松。
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便捷的显微观察，

完美的科学探索

让全新的徕卡DM数字式显微镜
帮助您实现神圣的科学探索！

* registered Design DE 402 04 845; patented DE 101 26 291
** The Fraunhofer Institute IAO (Stuttgart, Germany) investigates ergonomic aspects of various

products. In cooperation with their industrial partners they develop industrial designs to
suit highest ergonomic demands.

智能、
舒适、
高度清晰、
高系统化
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Your Benefits
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智能型设计 全自动光栏调节

全新数字式显微镜可以自动识别观察技术和观察物镜，并将

光栏调节在最佳状态。无论透射光还是反射光路，光栏的调

节都是自动的。

全自动光强调节

照明光的强度可以自动调节，这意味着在您转换不同放大倍

数的物镜时，标本图像的亮度会保持不变，而且还不会产生

炫光。同时，如果您所的观察对照明光有特殊的要求，也可

以根据情况调整光的强度。智能系统将随时记忆您的调整状

态。

全新：恒定色温控制 (CCIC)
对于您的视觉而言太暗，而对于您的相机而言又太亮，这是

以往显微镜照明的问题。不同的灯泡电压，带来不同的色温，

使照相颜色失真。Leica数字式显微镜的新型光路设计能够

在光强的变化下自动保持恒定色温。您不再需要使用中性密

度滤片和日光滤片用以校正光强和色温。

高自动化的新型聚光镜

我们的全自动聚光器可以满足最苛刻的要求。聚光镜顶镜可

以在光路内外自动移动，其适用范围从 1.25X到 100X物镜。

电动聚光器转盘可配四种干涉棱镜、四种相衬环，以及明场

和暗场位置。我们同时还为您提供了完整的、自动化的偏光

器，它适合全自动的微分干涉。

触摸屏：操作者与显微镜对话轻松自如

徕卡DM4000 M数字式显微镜的所有设置都可以在液晶显示

屏中一览无余，量化地对观察技术、物镜、光圈、光栏和光

强进行控制，使您的观察条件可以 100%地复制。

徕卡DM6000 M数字式显微镜更为您提供了新型的可触摸液

晶显示操作屏。它不但显示您显微镜目前所有的设定，而且

您还可以通过它来对显微镜的所有自动功能进行控制，不需

要您懂得任何关于程序控制的知识。

无论您从何种角度观察，显微镜的功能都一目了然：在显微镜

的左前侧，可以依照客户的特殊需要，设置照明和视场光栏的

调节。

您在徕卡DM4000M型数字式显微镜的液晶触摸显示屏上所看到

任何结果都被自动存储。因此，所有结果可以在任何时候重新

获取。

左：徕卡DM6000M数字式显微镜中，带有触摸功能的徕卡新型

液晶触摸屏。菜单使用了国际通用图形符号，直观易懂，便于

操作。

右：徕卡SmartMove遥控装置。可以控制显微镜的三个轴 (X，Y
轴：载物台；Z：焦距)。您还可以对遥控装置的 4个功能键进

行设置。



5

轻松舒适满足您的各种需求

新型的可调节镜筒能够完美地适应您的体型和姿势。您可以

双手操作聚焦旋钮。新的镜台允许聚焦和移动控制同时进行。

因此，无论您在检测何种物品，您都可以完全放松，甚至即

使您一次在显微镜前坐上数个小时，都不会感觉疲倦。

全新的载物台和样本固定器

我们设计了可以满足最苛刻要求的全新载物台：防划痕的陶

瓷涂层，可单独调整、旋转、伸缩。载物台的垂直位置可以

很方便地单手进行调整，观察高达 45 mm的样本。标准载物台

使用滚珠轴承，以便准确地绕光轴旋转，根据需要还可配置

适于左手的操作。徕卡DM6000 M数字式显微镜配有电动扫描

载物台与徕卡遥控装置一同使用更让操作变得舒适简单。

功能键

功能键给您带来了前所未有的实惠。您可以将任何功能设定

到十个新功能键调焦旋钮后面的六个布局合理的功能键让您

快速简便地进入您最经常使用的功能。此外，徕卡DM6000 M
型数字式显微镜的摇控装置 (SmartMove) 上还有四个功能键。

让使用者操作轻松舒适是我们的追求。

新型观察筒

为了配合新型的数字显微镜系列，我们设计了能够满足最高

要求的观察筒。我们的新型观察筒具有三个可转换位置 (根据

需要可以有自动功能)。可以配一个或者两个图像输出端口。

新型观察筒还可以进行角度调整，以符合人机工程的最佳操

作舒适度。

全新 1.25X物镜

全新 1.25X全景物镜是针对材料科学特别设计的。它与我们新

型的透射光路相结合，为低放大倍数应用带来了最佳图像，

景深和最适宜的均匀照明。

清晰明亮

新型的透射光轴与新型的聚光器一起，允许从 1.25X到 100X的

全自动科勒照明。同时，每当物镜改变的时候，照明管理系统

就会做出相应的调整以便保证最佳图像质量。

AET22可调节镜筒的观察角度和高度可以单独调节以适应您的

坐姿和体型。另外，您可以调节接目镜的长度以便适合您手臂

的姿势。



您的应用需求－徕卡的解决方案

反射光

反射照明光路是全自动的, 电动的孔径光栏, 视场光栏确保您

能够百分之百的重复观察条件。4位反射光路转换盘也是全

自动的，适合所有的反射光观察技术。两个反射镜位间的充

分空间使暗场或史密斯 (Smith) 反射镜的安装非常方便。

反射光明场

显微镜的操作从未如此简单过：您不用进行任何光路调节，

只需将标本放在载物台上，然后调焦！徕卡数字式显微镜可

以识别您所选择的物镜，自动设定聚光器顶镜，精确地打开

和关闭孔径和视场光栏，并且调节光的强度。

反射光暗场

暗场反射镜安装在反射镜转换盘上，通过电动控制被移入或

移出光路。显微镜可以根据您所选择的物镜倍数和观察样品

自动设定所有光栏大小和照明电压，使您的观察始终在

最佳状态下进行。

反射光偏光

反射光偏光功能可以是手动操作，也可以根据需要配置为自

动操作。自动操作时，起偏器和检偏器都在自动反射镜转换

盘上。

反射微分干涉 (ICR)
对于徕卡DM4000 M型数字式显微镜，您可以选择半自

动或者手动微分干涉 (ICR) 功能。为避免不正确的操作，

显示屏会显示所选物镜对应的正确棱镜。徕卡

DM6000 M数字式全自动显微镜的微分干涉功能是全

自动的。
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显微硬度计效果图

铝，巴克 (Barker) 蚀刻，偏光
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透射光

除了自动孔径光栏和视场光栏外，新型显微镜的透射光轴还

具有在各种条件下工作的色温控制功能,能够保持恒定的色

温。因此省掉了为保持色温恒定存在的滤镜系统。

透射光明场

您已经对反射光的孔径、视场光栏和灯泡电压的设定有了了

解。在透射光路中，聚光镜顶镜可以在光路中自动旋入旋出。

自动的色温控制可以将低压光谱中的红色和橙色过滤掉。

透射光其他功能

徕卡DM4000 M和DM6000 M数字式显微镜具有全自动的相

衬、微分干涉及偏光功能。数字式显微镜能够自动识别并操

作所有功能所需的部件。

功能键－显微镜操作从未有过的简单

徕卡数字式显微镜具有独特的功能转换方法。轻轻按动功

能键，显微镜就可以自动在明场、暗场、偏光或微分

干涉间转换。反射光和透射光之间的转换也可以通过

按键实现。光强、光栏等参数的最后一次设定在功能

转换时被自动存储。

由Christophe Apothéloz设计的徕卡显微镜

智能 (IC) 芯片，反射光明场

太阳能电池，干涉对比



徕卡提供系统的解决方案

现在和将来，选择是属于您的

配合新型数字式显微镜，我们还为您提供了一套全新的免费

软件，它可以使您在任何时候对显微镜的设置进行更新，并

可以通过计算机对显微镜进行控制。您也可以在同一界面内

对徕卡所有的软件和硬件系统进行管理。

独立的显微镜配置和控制管理

借助提供给您的控制软件，您可以根据喜好或者工作环境，

在计算机上对功能键，观察技术及其他显微镜参数等进行简

便设定。通过计算机和软件对显微镜进行遥控是非常稳定和

方便的，特别在某些常规环境下更是非常重要的。
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灰色铸铁，GG-18，反射光明场
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专业的显微数码CCD
徕卡的新型数码CCD为您的应用提供了正确的解决方案。标

准的火线 (FireWire) 界面能够将图像快速地传输到PC电脑和

Apple电脑。新型数码CCD能够满足材料样本彩色和黑白图

像的需要，同时具备简易操作的白色平衡以及阴影校正的特

性。所有的新型数码CCD都具备有实时图像模式。分辨率从

130万到 1200万像素，图像色彩达 14BIT。

完美的图像记录存储和分析

运用徕卡 IM图像和数据管理软件，您可以记录，编辑和分

析和管理显微图像。同时，全自动化的显微镜参数可以与图

像一同存储，并且在需要“复制显微镜条件”的时候被重新

输入显微镜。徕卡MW材料图像分析工作站为您提供了晶粒

度分析，相位区分，涂层测量，钢纯度分析以及污染测定的

软件。如果与徕卡MHT10连接，更可以使您的显微镜成为

全自动的显微硬度检测仪。

显微系统集成

智能 (IC) 芯片，测量

作为整个系统中一个组成部分的徕卡DM6000 M型数字式显微

镜的电动载物台。通过我们提供的软件程序可以对其进行控制。



徕卡DM4000 M半自动数字式显微镜：

� 首台可以 100%地重复同一观察条件的显微镜

� 智能化设计，具有全自动透射光和反射光光强管理功能，

省去您调节光强、光路的麻烦

� 恒定的色温控制使显微摄影永远色彩逼真

� 全自动的视场光栏和孔径光栏

� 全自的动聚光镜

� 配备自动的透射光明场、暗场、相衬、偏光、微分干涉

功能

� 配备反射光明场、暗场、偏光、荧光、微分干涉功能

� 全自动功能转换：明场、暗场、偏光、微分干涉之间的

功能转换只通过功能键一按即可

� 液晶显示屏显示所有显微镜的功能与状态

� 4位自动反射镜转换器

� 6位编码可记忆物镜转换器，使液晶显示屏显示您正使用

的物镜倍数

� 免费下载软件，进行计算机控制
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Leica智能型数字式显微镜系列

带有反射光和透射光轴的徕卡DM4000 M数字式显微镜。



Leica DM6000 M全自动数字式显微镜：

� 最高级的全自动数字式显微镜

� 可以 100%地复制同一观察条件的显微镜

� 智能化设计，具有全自动透射光和反射光光强管理功能，

省去您调节光强，光路的麻烦

� 恒定的色温控制使显微摄影永远色彩逼真

� 全自动的视场光栏和孔径光栏

� 全自动聚光镜，全自动物镜转换

� 电动调焦

� 配备全自动透射光明场、暗场、相衬、偏光、微分干涉

功能

� 配备全自动反射光明场、暗场、偏光、荧光、微分干涉

功能

� 全自动功能转换：明场、暗场、偏光、微分干涉之间的

功能转换只通过键一按即可

� 液晶触摸显示屏，显示所有显微镜的功能与状态，并且

可以人机对话，对显微镜进行控制

� 4位全自动反射镜转换器

� 6位编码可记忆物镜转换器，使液晶显示屏显示您正使用

的物镜倍数

� 电动扫描载物台

� 中心聚焦功能，方便观察厚度不均样品

� 计算机控制接口，与徕卡多种软件包结合使用可实现自

动调焦
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带有自动观察筒和电动扫描载物台的徕卡DM6000 M型数字式

显微镜。
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"As a material scientist, 
I want to concentrate on my
work, not on my tools."

"Leica Microsystems provides me with the best tools
imaginable for my research. When choosing a micro-
scope or analysis system, I go for the one that gives me
top quality information while offering the best possible
operational convenience. My Leica materials workstation
and research microscopes automate many manual
processes, allowing me to concentrate fully on the
images and data I need for structural research of high
performance industrial materials.

Professor Dr. Dr. h.s. Hans Eckart Exner, 
Technical University of Darmstadt, Germany



Leica Microsystems –
the brand for outstanding products
Leica Microsystems’ mission is to be the world’s first-choice provider of innovative
solutions to our customers’ needs for vision, measurement, lithography and analysis
of microstructures.

Leica, the leading brand for microscopes and scientific instruments, developed from
five brand names, all with a long tradition: Wild, Leitz, Reichert, Jung and Cambridge
Instruments. Yet Leica symbolizes innovation as well as tradition.

Leica Microsystems – an international company
with a strong network of customer services
Australia: Gladesville Tel. +61 2 9879 9700 Fax +61 2 9817 8358
Austria: Vienna Tel. +43 1 486 80 50 0 Fax +43 1 486 80 50 30
Canada: Richmond Hill/Ontario Tel. +1 905 762 2000 Fax +1 905 762 8937
Denmark: Herlev Tel. +45 4454 0101 Fax +45 4454 0111
France: Rueil-Malmaison Tel. +33 1 473 285 85 Fax +33 1 473 285 86
Germany: Bensheim Tel. +49 6251 136 0 Fax +49 6251 136 155
Italy: Milan Tel. +39 0257 486.1 Fax +39 0257 40 3273
Japan: Tokyo Tel. +81 3 5435 9600 Fax +81 3 5435 9615
Korea: Seoul Tel. +82 2 514 65 43 Fax +82 2 514 65 48
Netherlands: Rijswijk Tel. +31 70 4132 100 Fax +31 70 4132 109
People’s Rep. of China: Hong Kong Tel. +852 2564 6699 Fax +852 2564 4163
Portugal: Lisbon Tel. +351 21 388 9112 Fax +351 21 385 4668
Singapore Tel. +65 6779 7823 Fax +65 6773 0628
Spain: Barcelona Tel. +34 93 494 95 30 Fax +34 93 494 95 32
Sweden: Sollentuna Tel. +46 8 625 45 45 Fax +46 8 625 45 10
Switzerland: Glattbrugg Tel. +41 1 809 34 34 Fax +41 1 809 34 44
United Kingdom: Milton Keynes Tel. +44 1908 246 246 Fax +44 1908 609 992
USA: Bannockburn/lllinois Tel. +1 847 405 0123 Fax +1 847 405 0164

and representatives of Leica Microsystems
in more than 100 countries.

The companies of the Leica Microsystems
Group operate internationally in four business
segments, where we rank with the market
leaders.

• Microscopy Systems
Our expertise in microscopy is the basis for all
our solutions for visualization, measurement
and analysis of microstructures in life sciences
and industry. With confocal laser technology
and image analysis systems, we provide three-
dimensional viewing facilities and offer new
solutions for cytogenetics, pathology and mate-
rials sciences.

• Specimen Preparation
We provide comprehensive systems and ser-
vices for clinical histo- and cytopathology
applications, biomedical research and indus-
trial quality assurance. Our product range
includes instruments, systems and consum-
ables for tissue infiltration and embedding,
microtomes and cryostats as well as automat-
ed stainers and coverslippers.

• Medical Equipment
Innovative technologies in our surgical micro-
scopes offer new therapeutic approaches in
microsurgery. 

• Semiconductor Equipment
Our automated, leading-edge measurement and
inspection systems and our E-beam lithography
systems make us the first choice supplier for
semiconductor manufacturers all over the world. Co
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